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摘要(译)

本发明涉及一种方法，包括：在基底基板上形成有机EL元件（ 18）的有
机EL元件形成步骤（ 10 ）;密封膜形成步骤，形成覆盖有机EL元件（ 
18）的密封膜（ 20 ）。密封膜形成步骤包括通过形成无机阻挡膜（ 21 
）作为密封膜（ 20 ）的原子层沉积步骤。原子层沉积和形成无机 - 有机
复合阻挡膜（ 22 ）作为密封膜的分子层沉积步骤（ 20 ）通过分子层沉
积。
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